mEIGNE.\EﬁT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIEN

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D’ORAN - MOHAMED BOUDIAF
VICE RECTORAT CHARGE DE LA DPIO
DEVELOPPEMENT, PROSPECTIVE, IN FORMATION, ET ORIENTATION

2EME AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°.£4L/ LMESM /USTO-MB,/2016
RELATIF A L’ACQUISITION, INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DU
MATERIEL ET D’EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES AU PROFIT DU LABORATOIRE DE
RECHERCHE DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE ET DES SCIENCES DES
MATERIAUX « LMESM »

NIF : 408020000310039

1. Deuxiéme Appel d'Offres National Restreint est lancé par I'Université des Sciences et de la Technologie d’Oran
Mohamed Boudiaf Relatif 4 'acquisition, Installation et Mise en Service du Matériel et d’équipements Scientifiques au
profit du Laboratoire de Recherche de Microscopie Electronique et des Sciences des Matériaux « LMESM » de L'USTO-MB.

* Lot N°01 : Aligneur de Masque

* Lot N°02 : Pulvérisateur cathodique 03 cibles

* Lot N°03: Spectro-photométre UV visible

® Lot N°04 : Station de mesures I(V), C(V)

* Lot N°05 : Station manuelle de Microsoudure et laser de découpe

* Lot N°06 : Enceinte climatique + machine de fatigue
2. Eligibilité des candidats :
Deuxiéme appel d’offres national restreint s'adresse a tous les soumissionnaires qualifiés, fabricant, représentant de
fabricant ou représentant agrée disposant d’attestation en cours de validité disposant de toutes les homologations -
certificat ISO, certificat de conformité aux normes internationales de ses produits (nous désirons une homologation soit
Européenne soit nord américaine). Le soumissionnaire doit au moins justifier d’'un projet similaire.
Projet similaire : Projet réalisé dans la nature est identique & I’objet du présent cahier des charges.

3. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offre peuvent retirer le dossier (le cahier des charges) contre le
paiement de la somme de 1500 DA aupres du Vice Rectorat du Développement, de la Prospective, de I’Information et de
I’Orientation (5™ étage de la tour administrative de "'USTO-MB).

4. Liste sommaire des piéces exigées :

- Copie de la carte d’identification fiscale certifiée conforme, (NIF). ¢ ¢
- Les références professionnelles, appuyées d’attestations de bonne exécution signées par les maitres d’ouvrages publics, ou
PV de réception définitive signées par les maitres d’ouvrages publics. { - :
- Copie de Iattestation de dépbt 1égal des comptes sociaux de la derniére année auprés de CNRC.

La liste détaillée des piéces exigées de I’offre technique et financiére figure dans le cahier des charges (Voir Article 18

du cahier des charges : « Documents Constitutifs de I’Offrey. 3 ‘
5.  Soumissions : Elles devront parvenir sous double enveloppe anonyme, accompagnees des piéces exigées dans le

cahier des charges. 4 @
Les offres techniques et financiéres devront étre distinctes et contenues dans des plisiséparés :
1-Premier plis : doit porter la mention «offre technique ». | ™% &
2-Deuxiéme pli ; doit porter la mention «offre financiére». . . =
Les deux plis (offre technique et offre financiére) seront remis dans un seul pli sous double enveloppe, dont celle de
I'extérieur sera anonyme et ne doit contenir que la mention :
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
2EME AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° .04/ LMESM /USTO-MB/2016
RELATIF A L’ACQUISITION, INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DU MATERIEL ET D’EQUIPEMENTS
SCIENTIFIQUES AU PROFIT DU LABORATOIRE DE RECHERCHE DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE ET DES SCIENCES
DES MATERIAUX » LMESM » DE L'USTO-MB
UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D’ORAN MOHAMED BOUDIAF

Le délai de préparation des offres est arrété a 45 jours 4 partir de la premiere parution dans la presse ou le BOMOP.
La date de dépot des offres est fixée au 45 tme jour a compter de la premiére parution dans le bulletin officiel des marchés
de I'opérateur public (BOMOP) ou la presse a 12 heures, L'ouverture des plis est fixée au 45 éme jour a 14 heures au siége
du secrétariat général de L'U.S.T.O-MB. Les soumissionnaires sont invités y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours a compter de la date d’ouverture
des plis.
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Aligneur de Masque :01 a8 4call

Pulvérisateur cathodique 03 cibles :02 a8 duaal)

Spectro-photométre UV visible :03 a8 ) dwaall

Station de mesures I(V), C(V) :04 ad, iaal)

station manuelle de Microsoudure et laser de découpe:05 a8 Aaall
Enceinte climatique + machine de fatigue ;06 a8 &aall
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